Uchwata nr 462/X1L.1X/2020
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie wyborow w Politechnice Warszawskiej na kadencj¢ 2020-2024

Na podstawie § 63 Statutu Politechniki Warszawskiej uchwala si¢. co nastepuje:

§1

1. Czynne prawo wyborcze przystuguje pracownikom, doktorantom oraz studentom Politechniki
Warszawskiej.

2. Ustala si¢ nastgpujace grupy:

1) A —nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora i profesora uczelni;

2) B —nauczyciele akademiccy zatrudnieni na innych stanowiskach niz na stanowisku
profesora i profesora uczelni;

3) C — pracownicy niebgdgcy nauczycielami akademickimi:

4) D — doktoranci;

5) E - studenci;

6) Aw —nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora, profesora uczelni
lub posiadajacy stopien naukowy doktora habilitowanego;

7) Bw —nauczyciele akademiccy nie nalezacy do grupy Aw.

3. Podstawa ustalenia liczby elektorow z grupy pracownikow uczelni wybieranych do kolegiow
posrednich oraz do kolegium elektorow do wyboru Rektora jest stan zatrudnienia na dzien
31 grudnia 2019 r.

4. Osoby kandydujace na Rektora oraz do: Senatu, kolegium elektoréow do wyboru Rektora, rad
wydziatow i kolegiow wnioskujaco — opiniujacych musza spetniaé¢ okreslone wymogi ustawowe
1 statutowe.

5. Osoby kandydujace na Rektora, do Senatu oraz do kolegium elektorow do wyboru Rektora
sktadaja do Uczelnianej Komisji Wyborczej odpowiednie o§wiadczenia, ktorych wzory okresli
Uczelniana Komisja Wyborcza.

6. Zgodnie z uchwala nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2020 r., w sprawie
ustalenia wyboréw posrednich do kolegium elektorow do wyboru Rektora oraz przedstawicieli
do Senatu w poszczegdlnych grupach przedstawicieli pracownikow PW w sposdb posredni
odbeda si¢ wybory do:

1) Senatu:
a) 10 przedstawicieli z grupy A,
b) przedstawicieli z grupy B.
¢) przedstawicieli z grupy C
2) kolegium elektoréw do wyboru Rektora przedstawicieli z grupy C.

§2

1. Wybory do Senatu, kolegium elektorow do wyboru Rektora, rad wydzialow, wydziatlowych
kolegiow wnioskujaco-opiniujacych oraz wybory Rektora odbeda sie:
1) zgodnie z Terminarzem wyboréw na kadencje 2020-2024, stanowigcym zalgcznik nr 1
do uchwaly:
2) wokregach wyborczych okreslonych w zalaczniku nr 2 do uchwaly:



3) zgodnie z organizacjg wyboréw przedstawiong na schematach, stanowiacych zalgczniki
nr 3,415 do uchwaly.

Sklad liczbowy kolegium elektoréow do wyboru Rektora oraz podzial mandatéow elektorow

na poszczegdlne okregi wyborcze, okresla zalgcznik nr 6 do uchwaty.

Skiad liczbowy posredniego kolegium elektorow do wyboru 10 przedstawicieli z grupy A

do Senatu oraz podzial mandatow na poszczegdlne jednostki organizacyjne okresla zalgcznik nr

7 do uchwaly.

Skiad liczbowy posredniego kolegium elektoréw do wyboru 10 przedstawicieli z grupy B

do Senatu oraz podzial mandatéw na poszczegdlne jednostki organizacyjne okresla zalacznik

nr 8 do uchwaly.

Sklad liczbowy posredniego kolegium elektorow do wyboru przedstawicieli z grupy C do Senatu

i do kolegium elektorow do wyboru Rektora oraz podzial mandatow na poszczegolne okregi

wyborcze okresla zalacznik nr 9 do uchwaly.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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